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                Источники электропитания для магнетронных распылительных систем серии APEL-M

                Предназначены для работы с магнетронными распылительными системами в постоянном или импульсном режимах. Серия включает источники питания мощностью от 1.5 до 100 кВт
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                Источники электропитания для смещения подложки серии APEL-SB

                Предназначены для подачи постоянного и импульсного электрического смещения на подложки в процессе нанесения покрытий. Включает источники питания с выходным напряжением от 330 до 1200 В
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                Источники электропитания для ионных источников серии APEL-IS

                Предназначены для работы с ионными источниками с замкнутым дрейфом электронов. Серия APEL-IS включает в себя источники питания c выходным напряжением 2000 В, 3500 В и 5000 В
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                Высоковольтные источники питания постоянного тока серии APEL-HV-DC

                Серия высоковольтных источников питания постоянного напряжения от 2 до 30 кВ
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                Источники электропитания накала APEL-H

                Источники электропитания постоянным и переменным током для накала катодов, тигелей, и пр.
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                Магнетронные распылительные системы

                В зависимости от поставленных задач мы можем предложить  протяженные магнетроны с вращающимся цилиндрическим катодом, протяженные планарные магнетроны с прямоугольным катодом, планарные магнетроны с круглым катодом.
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                Ионные источники с замкнутым дрейфом электронов

                Для очистки и травления поверхности перед нанесением покрытий мы предлагаем протяженные ионные источники и круглые ионные источники с размещением внутри вакуумной камеры, и с фланцевым креплением.
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                Технологии нанесения тонкопленочных  покрытий
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                Вакуумные установки для нанесения тонкопленочных покрытий

                На основе разрабатываемых технологических устройств и источников питания для них мы можем разработать и изготовить комплектные вакуумные установки различного назначения и сложности.
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                Источники питания для магнетронного распыления импульсами высокой мощности

                HIPIMS, HPPMS
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                Форвакуумные плазменные источники электронов для модификации поверхности диэлектрических материалов и синтеза диэлектрических покрытий.

                Форвакуумные плазменные источники электронов обладают уникальной возможностью непосредственной электронно-лучевой обработки диэлектрических материалов (высокотемпературные керамики, стекла, бориды карбиды, полимеры и др.), а также синтеза диэлектрических покрытий в результате электронно-лучевого испарения этих материалов.
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            Источники электропитания для магнетронных распылительных систем серии APEL-M
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            Источники электропитания для смещения подложки серии APEL-SB
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            Источники электропитания для ионных источников серии APEL-IS
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            [image: ]
            Источники электропитания накала APEL-H
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            Технологии нанесения тонкопленочных  покрытий
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            Вакуумные установки для нанесения тонкопленочных покрытий
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            Источники питания для магнетронного распыления импульсами высокой мощности
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            Форвакуумные плазменные источники электронов для модификации поверхности диэлектрических материалов и синтеза диэлектрических покрытий.
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		31 марта 2022

		
	        			Выставка ВакуумТехЭкспо 2022

			Уважаемые коллеги, с 12 по 13 апреля с нами можно встретиться и обсудить насущные вопросы на выставке ВакуумТехЭкспо, которая пройдет в павильоне №57 ВДНХ.

		

	

		
		22 мая 2020

		
	        			Изменился фактический адрес и номер телефона

			Уважаемые коллеги, партнеры у нас изменился фактический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых 97/10, новый номер стационарного телефона: 8-3822-903380

		

	

		
		21 мая 2019

		
	        			Обновлены описания

			Доступны свежие руководства пользователя для источников питания серий M, SB, IS, H, HPP

		

	

		Все новости

                    

                    
                        Вопрос-ответ

[image: Павлов Артем Павлович]
Павлов Артем Павлович

Директор компании

Смотреть ранее заданные вопросы



	 
 


	
		
				
						Какой источник выбрать: BP или PDC, если не предполагается проводить реактивное напыление? Напыляем только металлы.

						13.05.2023 06:26, Виктор

					
	
						Добрый день. Можно ли как-нибудь посмотреть руководство на APEL-HV-DC-20k?

						01.03.2022 20:10, Сергей Константинов

					
	
						Добрый день!
Досталась в пользование установка, где есть ваши блочки. На блоке питания ионника написано EV:err6. Блок, в общем работает и при управлении руками и через общую программу, но надпись err смущает. В мануале про такой ер ничего не вижу. И на блоке магнетрона ерров нет. Что это значит? Опасно/не опасно? Взорвется или нет?

						20.11.2021 15:34, Георгий Вертинский

					
	
						Добрый день, подскажите пожайлуста в процесс при повышении напряжения начинает пропадать связь (link). Что может быть причиной такого поведения?

						21.04.2021 16:23, Виктор Волков

					


		

	



	
		
			
				Задать вопрос
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